
































































































专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200020857A1 公开(公告)日 2020-01-16

申请号 US16/577472 申请日 2019-09-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KWON YOUNGGIL

发明人 KWON, YOUNGGIL

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/56 H01L51/50 H01L27/32 H01L51/52

CPC分类号 H01L2251/5315 H01L51/0018 H01L27/3211 H01L51/5253 H01L27/3202 H01L51/5256 H01L51/0007 
H01L51/5228 H01L27/3246 H01L27/3209 H01L51/56 H01L51/0005 H01L51/504 H01L51/0016 H01L27
/32 H01L51/50

优先权 1020150103877 2015-07-22 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种制造有机发光显示装置的方法，该方法包括：在基板上形成包含含
氟聚合物的剥离层；在剥离层上形成光致抗蚀剂；以及通过去除其一部
分来图案化光致抗蚀剂；使用第一溶剂蚀刻该剥离层。 在去除光致抗蚀
剂以使剥离层的一部分保留在基板上的区域中，在保留在基板上的剥离
层上方和光刻胶保留在剥离层上的区域上方形成蚀刻停止层，并去除 使
用第二溶剂，在光刻胶保留在剥离层上的区域下方的剥离层。
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